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Das IGF-Vorhaben der Forschungsvereinigung EFDS e.V., Gostritzer Str. 63, 01217 Dresden wurde Uber die AlF
Im Rahmen des Programms zur Forderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF)
vom Bundesministerium ftr Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

gefordert.

Forschungsziel

* Optimierter SiIC-Diamant-Beschichtungsprozess
auf Basis verbesserter Analyse-Methoden

» Bruchfestere Diamantwerkzeuge flur hohere
Zeitspanungsvolumina beil der GFK- und CFK-
Bearbeltung

Wirtschaftliche Bedeutung fur KMUSs

» Okonomische Diamantbeschichtung

* VergrofRerung des Werkzeugportfolios flr
Diamantbeschichtungen

* Erhohte Produktivitat bel der CFK- und GFK-
Bearbeltung

Forschungsergebnisse

» Schaftfraser erzielen mit SIC-Zwischenschicht
hohere Standwege bel der CFK-Bearbeltung als
ohne Zwischenschicht

» Etablierter Sandstrahltest zur Messung der
Schichthaftung eignet sich auch flr SIC-
Diamantschichten. Impact-Test zeigt Abhangigkeit
von SIC-Zwischenschichtdicke bel langer Testdauer

» Sandstrahlvorbehandlung ist notwendig, um
ausreichende Schichthaftung zu erzielen

Umsetzung der Ergebnisse

» Entwicklung eines Niedertemperatur-Diamant-
Beschichtungsprozesses mit hoher Rate

* Prifung von alternativen Zwischenschichten, die
bel den Substrattemperaturen aktueller Diamant-
beschichtungen stabil sind
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CR100-Fraser im CFK-Besaumschnitt

: CNC HSC-Frasmaschine Mikromat 10V - HSC
‘o 3-Achs-Bearbeitung

: Spindeldrehzahl: 40.000 mint (max.)
Alternative Spindel: 16.000 mint (max.)
Verfahrwege

" X: 2.700 mm

we V. 2.200 mm

e 7 1.050 mm
. Eilgang X/ Y/ Z: 30.000 mm/min

- Feinstaubabsaugung vorhanden

Mittlerer Standweg CFK-Frasen im Besaumschnitt:
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Unternehmen und Organisationen des Projektbegleitenden Ausschusses:

BAQ GmbH, Boehlerit GmbH & Co. KG, CemeCon AG, Guhring KG, Huber Kunststoff & Technik GmbH,
Invent GmbH, Retotec oHG, Rochling Engineering Plastics SE & Co. KG




